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Ensamblado de calorimetros de silicio de alta
granularidad
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La presentacion describira las tareas realizadas en la ejecucion de dos proyectos de I+D+i en instrumentacion
para calorimetros de alta granularidad. Dichos trabajos se engloban dentro de las colaboraciones LUXE y
DRDé.

Se puso en marcha una nueva sala blanca (TARDIS-Lab) con niveles de calidad del aire ISO5. Se trabaj6 en el
ensamblado de dos tipologias de sensores para calorimetros:

« CSIS (Compact Sllicon Sandwich): sensor para deteccién de positrones ultracompacto (espesor menor
a 1mm) con electrénica exterior.
« ASU (Active Sensing Unit): sensor para deteccion de electrones con electrénica integrada.
Se desarrollé un procedimiento y se disefiaron herramientas para mezclado de adhesivo epoxi conductor. Se
realizaron pruebas para ajustar los parametros para la dosificaciéon volumétrica del adhesivo con un robot
cartesiano. Se disefld una nueva mesa para el robot y un sistema de accesorios para posicionamiento y fijacién

de los jigs. Para controlar el proceso de curado del adhesivo (temperaturas y gradientes de temperatura) se
estudiaron las curvas de calentamiento y enfriamiento de los jigs en el horno.

Se desarroll6 un procedimiento de ensamblado de sensor CSIS en conjuncién con un redisefio completo de los
jigs.
Como paso previo al ensamblado de componentes se realizaron metrologias de PCB, laminas de fibras de

carbono, kapton flex, jigs, etc; para lo cual fue necesario definir estrategias de medicién, asi como disefar y
fabricar utillajes.
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